
PLAN

•Mesures de tension

•Mesures de courant
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Préambule

•Pour les mesures de tension
• Minimiser les longueurs de câble entre le « pulseur » et le 

réacteur.
• Toujours faire la prise de référence (masse) au plus près du 

réacteur ainsi que la prise de tension.

•Pour les mesures de courant
• Toujours prendre la mesure sur le retour de masse pour ne pas 

perturber
• Toujours prendre la mesure au plus près du réacteur
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Sondes de tension
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Atténuation 10x Atténuation 100x
1000x

Zi= 10MΩ et 10pF Zi= 50MΩ et 6pF

<=500V <=6kV



Sondes de tension

<=20kV DC ou 40kV Pulse De 40 à 300kV DC ou 60 à 550kV Pulse 

Atténuation 1000x
Z=100MΩ

Atténuation 1000x
Z=100MΩ ou plus
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Attention à la mesure

• Simulation avec LTspice
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Les mesures avec une sonde
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V(R2)=(V1*66Meg)/166Meg V(R3)=(V1*50Meg)/250Meg

Mesure 6kV



Les mesures avec une sonde
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Influence de la charge
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Influence de la charge
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Sondes différentielles
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6kV  max



Sondes différentielles
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Sonde capacitive
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Les mesures de courant
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Coaxial Shunts T&M



Enroulement de Rogowski

Michel Fleury        LPGP /  SEI   PlasmAlim

න I
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Enroulement de Rogowski
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Mesures de courant
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Par exemple  : 10 tours sur une résistance de 1Ω
La réponse est de  10 A/V
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MERCI


